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XLD 12-RH - Wafer Type DIN-standard

Beskrivelse

XLD 12-RH

Wafer Type DIN-standard

Lever operated

Size range : DN50 - DN200O

Pressure rating: EN PN10 / ASME CL 150
Temperature range: -20°C (-4°F) to 200°C (392°F)
Material body: Ductile Iron EN-JS1049 / ASTM A395,
PFA Teflon® Lined

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel
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Teknisk spesifikasjon
Cutaway Image
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